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Abstract (en)
[origin: FR2687166A1] The present invention relates to a process and installation for controlling the methane fermentation of organic materials.
Such installation is comprised essentially of a fermentor (F1), sensors (10, 11) associated to said fermentor to take physico-chemical measurements
and a computer (C1) for processing said measurements by using a fermentation model, while a computer (C2) transforms the data of (C1) into
data acting upon the fermentor (F1), and a device (F2-C3) for small-scale experimentation allows to adjust the characteristic parameters of the
fermentation model incorporated in the computer (C1). This installation allows to maintain, with a minimum of measures, a fermentor in optimum
biological conditions.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé et une installation de contr6le de la fermentation méthanique de matiéres organiques. Cette installation
comprend essentiellement un fermenteur (F1), des capteurs (10, 11) associés a ce fermenteur pour permettre des mesures physico-chimiques
et un calculateur (C1) traitant ces mesures a I'aide d'un modéle de fermentation, tandis qu'un calculateur (C2) transforme les données de
(C1) en données agissant sur le fermenteur (F1), et un dispositif (F2-C3) d'expérimentation a échelle réduite permet d'ajuster les paramétres
caractéristiques du modeéle de fermentation incorporé dans le calculateur (C1). Cette installation permet, avec un minimum de mesures, de maintenir
un fermenteur dans un état biologique optimal.
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